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AGENDA SEMANA 28 AL 2 DE OCTUBRE DE 2026

Lunes 28 de septiembre

e 8:00 hrs: Ministro de Justicia y DD.HH., Fernando Rabat, participa en
Comité de Seguridad, en Salén Prat.

Martes 29 de septiembre

e 8:00 hrs: Ministro Fernando Rabat encabeza hito por promulgacién del
Tercer Juzgado del Trabajo y Fortalecimiento de los Tribunales Laborales.

e 9:15 hrs: Ministro Fernando Rabat sostiene reunion con ministro Arrau.

e 10:00 hrs: Ministro Fernando Rabat visita Plaza de la Justicia por Dia
Nacional del Acceso a la Justicia.

e 14:30 hrs: Ministro Fernando Rabat participa en reunidon con la Academia
Judicial.

e 16:00 hrs: Ministro Fernando Rabat participa en actividad vinculada a la
modificacion del Cédigo Procesal Penal para regular la continuidad del juicio
oral y permitir la dictacién de sentencia.

Miércoles 30 de septiembre

e 7:30 hrs: Ministro Fernando Rabat participa en encuentro por seguridad
junto al Presidente de la Republica, presidentes de la Camara y el Senado,
y presidentes de las comisiones de Constitucién y Seguridad de ambas
camaras.

Jueves 1 de octubre

e 7:00 hrs: Ministro Fernando Rabat mantiene bloque reservado.

e 9:30 hrs: Ministro Fernando Rabat participa en seminario UDD
“Responsabilidad Penal Adolescente: Desafios y Perspectivas Actuales”.

e 11:30 hrs: Ministro Fernando Rabat participa en el Dia de la Integridad en

la Funcidn Publica, en el hall del Ministerio de Justicia y DD.HH.

12:30 hrs: Reunidn de control de gestién de Gendarmeria de Chile.

14:30 hrs: Grabacidn de video “Te enteraste”.



Viernes 2 de octubre

e 11:00 hrs: Ministro Fernando Rabat participa en sesidn de la Comisidn
Nacional de Justicia Penal.
11:00 hrs: Comisidon de Coordinacién del Sistema de Justicia.
13:30 hrs: Coordinacion sobre Reforma Procesal Civil.
e 15:00 hrs: Ministro Fernando Rabat participa en charla sobre integridad en
la funcién publica.
15:00 hrs: Ministro Fernando Rabat entrega saludo en charla de integridad.



